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摘要(译)

本发明提供一种位置关系检测装置以及位置关系检测系统。为了实现导
出相对于检测对象固定的对象坐标轴与和检测对象的移动等无关地设定
的基准坐标轴之间的位置关系的技术，形成在基准坐标轴上的已知方向
上行进的第1、第2直线磁场，通过内置于作为检测对象的胶囊型内窥镜
(2)中的磁场传感器，检测第1、第2直线磁场在对象坐标轴上的行进方
向。对通过磁场传感器检测出的第1、第2直线磁场在对象坐标轴上的行
进方向和基准轴上的已知方向进行对比，检测出对象坐标轴相对于基准
坐标轴的方位偏移。此外，与第1、第2直线磁场独立地形成强度根据行
进距离衰减的扩散磁场，通过内置于胶囊型内窥镜(2)中的磁场传感器来
检测扩散磁场的强度，由此导出对象坐标轴的原点相对于基准坐标轴的
原点的位置关系。
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